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1  기술개요 
 

본 발명은 주증발기 온도를 능동적으로 조절할 수 있는 극저온 루프 히트 파이프에 관함
기존 문제점 기술의 차별성 및 경쟁력 

¢ 능동적으로 주증발기 온도를 조절하는 것이 불가능하고, 
누설에 의해 루프 히트 파이프 내부의 작동유체가 감소
하여 성능이 감소할 경우에도 보완이 불가함

¢극저온 루프 히트 파이프의 주증발기의 표면 
온도를 능동적으로 조절 가능함

¢증발기 온도 상승 필요시 압력 공급 밸브를 열
어 목표 압력까지 높이고, 온도 하강 필요시 배
기 밸브를 열어 목표 압력까지 낮추며 정확한 
목표 온도가 되도록 조정할 수 있음

2  기술세부내용 
 

¢ 극저온 루프 히트 파이프 주증발기 표면온도 조절
-가스버퍼탱크의 압력(Ptank)을 보상챔버의 내부 포화압력(P1.sat)으

로 간주
-공지의 포화 물성치 표에서 보상챔버의 내부 포화온도(T1.sat)를 확인
-공간의 포화 압력(P2.sat)을 공간으로부터 토출된 작동유체가 보상챔

버까지 돌아오는 각각의 구간들의 압력 강하 계산으로 구함
-공지의 포화 물성치 표에서 공간의 포화온도(T2.sat)를 확인
-공간의 포화온도(T2.sat)와 주증발기의 표면온도(Tpe) 간의 실험데

이터 보정식을 적용
-가스버퍼탱크의 압력(Ptank)으로부터 주증발기의 표면온도(Tpe)를 

구함
-압력공급밸브와 배기밸브를 선택적으로 개방 또는 폐쇄하여 가스버퍼

탱크의 압력을 조절

3  관련특허 
 

구분 출원번호 권리현황 발명의 명칭 
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하는 방법

4  적용시장 
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